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1 Master-Wafer zur Replikation von mikro-
optischen Freiformarrays hergestellt durch
die Step & Repeat Replikation.

2 Direkt replizierte Mikroasphéren auf einem
Wafer mit lithografisch strukturierten Blenden.

3 Gemessenes Oberflachenprofil eines

replizierten Freiformarrays.
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Mikrooptische Bauelemente, wie z.B.
Mikroaspharen oder mikrooptische
Freiformflachen, sind Schlisselkompo-
nenten miniaturisierter Kamera- und
Sensorsysteme. Eine kosteneffiziente
Herstellung derartiger Bauelemente
kann durch parallelisierte Replikations-
verfahren im Wafer-Maf3stab erfolgen.

Voraussetzung hierflr ist eine Masterstruk-
tur des zu fertigenden Bauelements in Form
eines Master-Wafers. Typische Verfahren zur
Herstellung von Masterstrukturen wie z.B.
die Grautonlithografie, Elektronenstrahlli-
thografie, Ultraprazisionszerspanung oder
Zweiphotonenlithografie erlauben jedoch
oftmals nur die effiziente Fertigung kleinfla-
chiger Einzelelemente. Der Ubergang vom
Einzelelement zum Master-Wafer erfolgt
durch die Step- und Repeat-Replikation.
Alternativ kdnnen mikrooptische Bauele-
mente fUr Prototypen oder Kleinserien

auch direkt auf lithografisch strukturierten
Blenden repliziert werden.

Unser Angebot

= Fertigung von Wafer-Mastern

= Direkte Replikation von mikrooptischen
Bauelementen auf Glassubstraten

= Charakterisierung von Mikrostrukturen
mittels Oberflachenprofilometrie

= Beratung zu mikrooptischen Mastering-
und Replikationstechnologien

= Prozessentwicklung

Technische Parameter

= Verfligbare SubstratgréBen:
- 6-Zoll
- 8-Zoll

= Strukturhdhe des Bauelements:
- bis 300 pm



